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摘要(译)

提供了可应用于大规模生产的用于形成薄层的装置以及使用该装置制造
显示器的方法。用于形成薄层的装置包括容器、多喷嘴部分以及脉冲发
生器，其中，容器具有用于形成薄层的材料，多喷嘴部分位于衬底上并
连接至容器以接收用于形成薄层的材料，多喷嘴部分包括彼此以一定距
离平行设置的多个喷嘴，脉冲发生器向衬底和多喷嘴部分之一施加开关
电压，以便在多个喷嘴的至少之一与衬底之间提供瞬时电势差，并使得
用于形成薄层的材料的排放受到控制。
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